
!４４"!３#

２０１５$３%

　　　　　　　　　　　　
&　'　(　)

ＡＣＴＡＰＨＯＴＯＮＩＣＡＳＩＮＩＣＡ

Ｖｏｌ．４４Ｎｏ．３

Ｍａｒｃｈ２０１５

　　!"#$

：
¬JMÝQ(6D

（Ｎｏｓ．６１４６５００８，６０９６７００３，６１０７７０４２）23

%&'(

：
À½ø

（１９７１－），�，m89

，
�I

，
:;/<=>?�¦&(.&Q��5,-．Ｅｍａｉｌ：ｌｉｎｅｒｚｏｕ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

+,-.

：２０１４ ０９ １５；/0-.

：２０１４ １２ １０

犺狋狋狆：∥狑狑狑．狆犺狅狋狅狀．犪犮．犮狀

犱狅犻：１０．３７８８／ｇｚｘｂ２０１５４４０３．０３２３００２

Û2ÌÒÝÖáÅïrsùfQ�

Daf&(��`úOW�o

@AB

１，
C+D

１，
EFG

２，
HI

３

（１�û[( aZï

，
�û３３００３１）

（２J±ZF[( &\oU.ÈU�F](^

，
J±２０００９３）

（３¶¾z�üF[( F(^�oü(ï

，
¶¾１８４８５８８）

1　2

：
h3uJk����º/KY８５０ｎｍ、K�８００～２０００ｎｍ、LMN�２００～６００ｎｍ:O-P

¯PQRＡｓ２Ｓ３ SµTUK/M�:uÚcde`���L．¯°<V�>A*MT³ìＴＭâp3

0�M�¯Põ�����

，
­#0K�`KY3W��Mqûü[LMN�SlGÍX¡

；
#ÌrY

¯P:M�Zõ�[�W��Mq

，
\KY８５０ｎｍ、K�１０００ｎｍ、LMN�３５０ｎｍ:K/M�

，
ì

ＴＭâp3[�W��Mqb１５１０ｎｍ`１７４６ｎｍ，Mq１５５０ｎｍ]:��xb－２８．６２ｐｓ
２·ｋｍ－１

．

�Yh^°

，
z2YÕu����:K/M�ab>À×û_`��

，
39"2�２２０ｋｍaNs>�

b2:３×４０Ｇｂ／ｓYª�eMS�2µî�HI��Ìá

，̄
°<V@SµTUK/M�PÄ:>À

×û_`-uÚ:ÌÍ/cMÞ Ú"

，
­Cd�µî:��HI/uÚef．

345

：
g$>À

；
>À×û_`

；
K/M�

；
��

；
SµTU

6789:

：ＴＮ２５２；Ｏ４３７　　　;<=>?

：Ａ　　　 ;@A:

：１００４４２１（２０１５）０３０３２３００２６

犛狌犫犿犻犮狉狅狀犆犺犪犾犮狅犵犲狀犻犱犲犌犾犪狊狊犚犻犱犵犲犠犪狏犲犵狌犻犱犲狊狑犻狋犺犃狀狅犿犪犾狅狌狊

犇犻狊狆犲狉狊犻狅狀犪狀犱犐狋狊犃狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀狋狅犗狆狋犻犮犪犾犘犺犪狊犲犆狅狀犼狌犵犪狋犻狅狀

ＺＯＵＬｉｎｅｒ１，ＹＡＯＳｏｎｇｃｈａｏ
１，ＣＨＥＮＢａｏｘｕｅ２，ＭＡＭＯＲＵＩｓｏ３

（１犇犲狆犪狉狋犿犲狀狋狅犳犘犺狔狊犻犮狊，犖犪狀犮犺犪狀犵犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，犖犪狀犮犺犪狀犵３３００３１，犆犺犻狀犪）

（２犛犮犺狅狅犾狅犳犗狆狋犻犮犪犾犈犾犲犮狋狉犻犮犪犾犪狀犱犆狅犿狆狌狋犲狉犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犛犺犪狀犵犺犪犻犳狅狉犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，

犛犺犪狀犵犺犪犻２０００９３，犆犺犻狀犪）

（３犇犲狆犪狉狋犿犲狀狋狅犳犆犺犲犿犻犮犪犾犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犜狅犽狔狅犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犃犵狉犻犮狌犾狋狌狉犲犪狀犱犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，

犜狅犽狔狅１８４８５８８，犑犪狆犪狀）
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ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｆｏｒｓｕｂｍｉｃｒｏｎＡｓ２Ｓ３ｃｈａｌｃｏｇｅｎｉｄｅｇｌａｓｓｒｉｄｇｅｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｗｉｔｈｒｉｄｇｅｈｅｉｇｈｔｏｆ

８５０ｎｍ，ｒｉｄｇｅｗｉｄｔｈｏｆ８００～２０００ｎｍ，ａｎｄｅｔｃｈｄｅｐｔｈｏｆ２００～６００ｎｍ．Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｓｏｍｅ

ｃｅｒｔａｉｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｒｉｄｇｅｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｈａｖｅａｎｏｍａｌｏｕｓｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｆｏｒｔｈｅｑｕａｓｉＴＭ ｍｏｄｅｗｉｔｈｉｎｏｐｔｉｃａｌ

ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｂａｎｄ，ａｎｄｔｈｅｉｒｚｅｒｏｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓｔａｋｅｐｌａｃｅｔｈｅｂｌｕｅｓｈｉｆｔｗｉｔｈｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ

ｏｆｅｔｃｈｄｅｐｔｈｉｎｔｈｅｓａｍｅｒｉｄｇｅｗｉｄｔｈａｎｄｒｉｄｇｅｈｅｉｇｈｔ．Ｍｏｒｅｏｖｅｒ，ｔｈｅｒｅａｒｅｔｗｏｚｅｒｏｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ

ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓｉｎｔｈｅｓｅｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｗｉｔｈａｎａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ｔｈｅＡｓ２Ｓ３ｗａｖｅｇｕｉｄｅｗｉｔｈｒｉｄｇｅｈｅｉｇｈｔｏｆ

８５０ｎｍ，ｒｉｄｇｅｗｉｄｔｈｏｆ１０００ｎｍ，ａｎｄｅｔｃｈｄｅｐｔｈｏｆ３５０ｎｍｐｒｅｓｅｎｔｓｔｗｏｔｈｅｚｅｒｏｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓ

ｏｆ１５１０ｎｍａｎｄ１７４６ｎｍ，ａｎｄｔｈｅｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｖａｌｕｅｏｆ－２８．６２ｐｓ
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ｉｎｔｈｅｑｕａｓｉＴＭ ｍｏｄｅａｔ

１５５０ｎｍ．Ｏｎｔｈｉｓｂａｓｉｓ，ｔｈｅＡｓ２Ｓ３ｃｈａｌｃｏｇｅｎｉｄｅｇｌａｓｓｒｉｄｇｅｗａｖｅｇｕｉｄｅｗｉｔｈａｎｏｍａｌｏｕｓｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎｗａｓ

ｕｓｅｄａｓａｎｏｐｔｉｃａｌｐｈａｓｅｃｏｎｊｕｇａｔｉｏｎｍｅｄｉｕｍ，ａｎｄｔｈｅｎａｐｐｌｉｅｄｉｎ２２０ｋｍｌｏｎｇｄｉｓｔａｎｃｅｆｉｂｒｅｌｉｎｋｗｉｔｈ３×

４０Ｇｂ／ｓｈｉｇｈｂｉｔｒａｔｅｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｄｉｖｉｓｉｏｎｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇｓｙｓｔｅｍｂｙｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ．Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓ
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